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TITOLO E AUTORI EDITORE ISBN MATERIA TIPO SU
SCOLIBRO

Effetto Storia 1 Con Clil History
Castronovo

La Nuova Italia
Editrice

9788830221086 Storia Obbligatorio 0 offerte ·
0 ricerche

Fashion Lab - Volume Unico (ldm)
Melchiori Paola

Clitt 9788808599131 Lingua Inglese Obbligatorio 0 offerte ·
0 ricerche

Gli Altri Siamo Noi
Maglioli Piero

Sei 9788805078530 Religione
Cattolica/attivita'
Alternativa

Facoltativo 0 offerte ·
0 ricerche

Goals - Get Involved!
Raynham Alex

Cideb - Black Cat 9788853021007 Lingua Inglese Facoltativo 0 offerte ·
0 ricerche

Laboratori Tecnologici Ed Esercitazioni 2
Grana Cosetta - Bellinello Angela

San Marco 9788884883025 Laboratori
Tecnologici Ed
Esercitazioni

Obbligatorio 0 offerte ·
0 ricerche

Lineamenti Di Matematica - Vol. A (ldm)
Bergamini Massimo - Barozzi Graziella - Trifone
Anna

Zanichelli
Editore

9788808934420 Matematica Facoltativo 0 offerte ·
0 ricerche

Match Point + Basic Life Support E Tecniche Di
Primo Soccorso
Gottin Maurizio - Degani Enrico

Sei 9788805078486 Scienze Motorie
E Sportive

Facoltativo 0 offerte ·
0 ricerche

Memoria Dei Testi (la)
Antonelli Roberto - Sapegno Maria Serena

La Nuova Italia
Editrice

9788830224643 Lingua E
Letteratura
Italiana

Obbligatorio 0 offerte ·
0 ricerche

Storia Della Moda E Del Costume
Maugeri Vincenza - Paffumi Angela

Calderini 9788852811883 Storia Della
Moda E Del
Costume

Obbligatorio 0 offerte ·
0 ricerche

Tecnologie E Tecniche Di Rappresentazione
Grafica
Forte Concetta - Stasolla Rosalba - Roussin
Letizia

San Marco 9788884883308 Disegno Facoltativo 0 offerte ·
0 ricerche

Tecnologie Applicate Ai Materiali E Ai
Processi Produttivi 1
Grana Cosetta

San Marco 9788884885104 Tecnologie
Applicate Ai
Materiali E Ai
Processi
Produttivi Tessili
- Abbigliamento

Obbligatorio 0 offerte ·
0 ricerche
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